



Вопросы по теории к зачету
1. [bookmark: _GoBack]Свойства лазерного излучения.
2. Электронно-лучевая обработка.
3. Взаимодействие ионов с монокристаллами. Каналирование.
4. Лазерная резка.
5. Нетермические электронные процессы. Реакции, индуцированные радикалами.
6. Система вытягивания и ускорения ионов.
7. Принцип работы лазера и его устройство.
8. Общая характеристика и особенности электронно-лучевых процессов.
9. Образование радиационных дефектов при ионной бомбардировке. Отжиг радиационных дефектов.
10. Лазерная пайка.
11. Электронно-лучевое нанесение покрытий из сплавов и химических соединений.
12. Ионно-лучевая литография.
13. Лазерные микротехнологии.
14. Электронно-лучевая литография.
15. Источники ионов.
16. Прошивка отверстий лазерным лучом.
17. Термическая размерная электронно-лучевая обработка.
18. Система сепарации ионов.
19. Нагревание материала лазерным лучом.
20. Типовая электронно-лучевая установка.
21. Пробеги ионов в твердом теле и их распределение.
22. Лазерная сварка.
23. Обработка не сфокусированным пучком электронов.
24. Ионное распыление и получение тонких пленок.
25. Размерная обработка материалов и получение тонких пленок с помощью лазерных технологий.
26. Электронно-лучевое испарение материалов.
27. Система фокусировки и сканирования ионного пучка.
28. Лазерное осаждение тонких пленок.
29. Размерная обработка массивных образцов в электронно-лучевой технологии.
30. Ионный синтез. Ионная металлургия.
31. Типовая лазерная технологическая установка.
32. Электронно - стимулированное травление.
33. Оборудование ионного распыления.
34. Термическая обработка и закалка лазерным лучом.
35. Электронно-лучевое испарение материалов.
36. Типовая ионно-лучевая установка.
37. СВЧ-излучение.
38. Технологии с применением электромагнитных изучений.
39. Ультразвук. Характеристики. 
40. Технологии с применением ультразвука
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